Harmonogram ZIMOWE]J sesji egzaminacyjnej - STUDIA DZIENNE rok akad. 2025/2026

Studia stacjonarne | stopnia - SEMESTR |

14/01/2026

Ciag, IB-111 (11B-M), MTMXA11
Grupa 1B-112 (11B-) (10m) IP-111 IP-112 IP-113 MT-111 MT-112 MT-113 MT-114 MT-115 MT-116 MT-117
/Data 1IB-E
02.02 egzamin uczelniany z jezykéw obcych na poziomie B2
ANAL1 (I-termin) TPM TPM
03.02 1200 150 i:“'fslr”:;g‘ml)) (1 - termin) 8:15-10:00 (1 - termin) 10:15-12:00
s. 162, 168, 170 (GE) 2 s.6,11 (GM) s.6,11 (GM)
ME (I -termin) AAG (Term 1)
04.02 1115 — 14% Part2 11:00 . 6 (GM)
s. 11 (GM) Part 112:30 1. 6 (GM)
ALL (I-termin) MAT 2 MAT 2
05.02 15% — 1800 (1-termin) 11:15-14:00 (1-termin) 14:15-17:00
s. 107, 118-AL (GE) 5. 6,11, 422, 519 (GM) 5. 6,11,422, 519 (GM)
FI1 (I -termin) EPH (Term 1) PMT
06.02 102 — 12% 11:15-14:00 (I - termin) 11:15-15:00
s. 105-Ar (GE) r. 11 (GM) 5.6 (GM)
07.02
08.02
ANAL1 (Il-termin) TPM TPM
09.02 1200 1500 EZLlcslr“;Eg‘Mz)) (I - termin) 8:15-10:00 (1 - termin) 10:15-12:00
s. 170, 202 (GE) o 5.6,11 (GM) s.6,11 (GM)
AAG (Term 2)
10.02 Part 2 11:15r. 519 (GM)
Part 112:45r. 519 (GM)
ME (Il - termin) MAT 2 MAT 2
11.02 815 — 10% (Il - termin) 10:15-13:00 (Il - termin) 13:15-16:00
s. 11 (GM) 5. 6,11,422, 519 (GM) 5. 6,11,422, 519 (GM)
ALL (Il - termin) EPH (Term 2)
12.02 129 — 15% 11:15-14:00
s. 202 (GE) r. 6 (GM)
FI1 (Il -termin) PMT
13.02 10% - 12% (Il - termin) 11:15-15:00
s. 170 (GE) 5. 6 (GM)
14.02
15.02

(ITC) Institute of Heat Engineering - Nowowiejska 21/25 street
(ITLiMS) Institute of Aeronautics and Applied Mechanics - Nowowiejska 24 street (buildings along Al. Niepodlegtosci)
(GM) Faculty of Mechatronics
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Studia stacjonarne | stopnia - SEMESTR Il

14/01/2026

Ciag i

31BM-M (IB-131) 1P-131 IP-132
Grupa ! MTMX-131 MT-131 MT-132 MT-133
P 3IBM-E MT-134 MT-135
/Data
02.02 egzamin uczelniany z jezykéw obcych na poziomie B2
POAUT (I - termin) BAC1 (Term 1) WYTRZYMALOSC MATERIALOW
03.02 1415 — 162 8:15-11:00 (I - termin) 1215 — 14%
s. 11 (GM) r. 422 (GM) s. 6,11, 422, 519 (GM)
RAD (I — termin) CALC3 (Term 1) PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA - 11
04.02 9:15-11:00 9:15 (I - termin) 1415 — 16%
r. 519 (GM) AO (MEiL) 5. 6,11, 422,519 (GM)
RPR (I - termin) ELEKTROTECHNIKA —1
05.02 15% — 8% (I —termin) 8% — 109
s. 105-AR (GE) s. 6,11 (GM)
PELEL (I — termin) MOS1 (Term 1) MIERNICTWO ELEKTRYCZNE
06.02 10% — 12% 11:15-13:00 (1 - termin) 928 — 11%
s. 162 (GE) r. 422 (GM) s. 6,11, 422, 519 (GM)
07.02
08.02
RAD (Il - termin) BAC1 (Term 2) WYTRZYMALOSC MATERIALOW
09.02 9151125, 716 (GM) 8:15-11:00 (Il = termin) 1215 — 14%
) r. 422 (GM) s. 6,11, 519 (GM)
RPR (Il — termin) PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA - I
10.02 15% — 18% (Il - termin) 95 — 119
s. 161 (GE) 5.6,11,519 (GM)
POAUT (Il — termin) CALC3 (Term 2)
11.02 1115 — 14% 9:15
s. 716 (GM) r. T204 (ITC)
MOS1 (Term 2) ELEKTROTECHNIKA — 1
12.02 8:15-11:00 (Il — termin) 912 — 119
r. 422 (GM) 5. 6,11 (GM)
PELEL (Il - termin) MIERNICTWO ELEKTRYCZNE
13.02 8% — 10% (Il = termin) 928 — 11%
s. 162 (GE) 5.6, 11,519 (GM)
14.02

15.02
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Studia stacjonarne | stopnia - SEMESTR V

14/01/2026

73;’:: IBAME-151 51B-I MXIFO-151 MXUSM-151 MTIFO-151 IPAUT-151 IPIPM-151 MTMKM-151 MTMIN-151 IPROB-151 MTESP-151 MTTMU-151
BIT (I — termin)
00 _ 1000 -
02.02 8 UllgL “S_'::riiAr:-)(GE) Egzamin uczelniany z jezykéw obcych na poziomie B2
10% — 12%5_ 6 (GE)
R INOP (Term - 2) | MDR (Term—1) | FOT (I —termin) PTS'IP. MNN, UAP (I — termin) | EPM (I — termin) PTS‘IP. MTL (I — termin)
DEPJO (I — termin) (I —termin) (I —termin) (I — termin)
03.02 129 15% 5. 6 (GE) 9%.- 110 915.-11% 1135-13% 915 _ 1700 115. 130 1115 130 1115.13% o5 1700 915 _ 110
s.517 (GM) r. 603 (GM) s.517 s 519 < 716 s. 603 s.244 s 519 s. 419, 420
. . . NM1 )
ADP (I — termin) FOP (Term -1) | IAAD (Term-1) | OI1 (I—termin) | SPC(l—termin) | MSI (I —termin) (I - termin) SPC (I — termin)
04.02 109 1295, 202 (GE) 9%. 110 915 11% 1185139 815102 11%5-13% 115 130 815 10%
T s.517 (GM) r. 603 (GM) s.517 5.6 s.422 ;519’ 5.6
. TOE (I —termin) ZSDO (I — termin)
05.02 | 4 e 1155130 gis . 11
' ! s. 716 s. 716
TEMI (I — termin)
06.02 109 - 12% s, 170 (GE) Robotyka
* AUS (I —termin) (I—termin) 82— 16%s. 146
8% —10%s, 6 (GE)
07.02
08.02
JUEL (1l = termin) INOP (Term - 2) FOT (Il - termin) MNN UAP (Il - termin) | EPM (Il - termin) MTL (Il - termin)
82 -10%s. 120 (GE) 00 00 15 00 (I termin) 15 00 15 00 15 00
09.02 . 9. 110 1188 - 13 i 113513 1115 - 1300 915 110
DEPJO (Il ~termin) 5. 517 (GM) 5.517 112-132 5. 603 5. 244 5.419
1020 -12%5, 121 (GE) ) ) s. 716 ) ) )
PTS_IP PTS_IP
10.02 ADP (Il —termin) MD;__,STE{:?)_O_ 2) (Il — termin) (Il — termin)
: 102 - 12%5, 120 (GE) - 603 (GM) 101 - 120 1018 — 120
’ s. 422 s.422
11.02 BIT (Il — termin) FOEI:OgTelrlmDO—Z) Robotyka
. 00 _ 1200 S — in) 815 — 16%
102 - 12% 5. 0178 (GE) s.517 (GM) (Il — termin) 85— 162 5. 146
. IAAD (Term - 2) TOE (Il — termin)
12.02 ffl_';"fgéi . tZr(Z.'\T) 111- 13 111513
' r. 603 (GM) s. 716
10£E‘c’1(2'0;:e£5”3'“()GE) 011 (Il ~termin) | SPC (1 ~termin) | MSI (I ~termin) | _'\l'g’:;in) SPC (Il —termin) | _Zf;?nin)
13.02 N 9ls. 1700 1115 - 13% 1115 - 139 1115 - 13%
TEMI (Il — termin) 6. 517 5. 519 s 122 915.-11% 5. 519 1215 - 14%
1290 -15% g, 170 (GE) ) ) ) s. 716 ) s. 244
14.02

15.02




14/01/2026
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Studia stacjonarne | stopnia — SEMESTR VII

Grupa
D tp IBAME-171 MTMDS-171 MTIFO-171 IPAUT-171 IPIPM-171 MTMKM-171 MTMIN-171 IPROB-171 MTESP-171 MTTMU-171
ata
00 BITOgI—termln) OMP (I —termin) IPR (I —termin) SMPM (I —termin)
02.02 8% —10% s, 118-AL (GE) Q15 1100 gis_ 17 gls . 11
* UEL (I — termin)
1001295, 6 (GE) s. 517 (GM) s. 716 s. 206
. EUM (| — termin
03.02 DEPJO (I — termin) 9é_ 110 )
. 00 _ 1500
12 15%s, 6 (GE) < 244
ADP (I termin) DPP (I —termin) SIWP (I — termin) PTB (I — termin) TINF (I — termin) SIPR (I — termin) UIZE (I — termin)
04.02 1021295, 202 (GE) 9% . 77%0 1115-13% 1115-13% 9. 17%0 9% . 11% 11% - 13%
) s. 716 s. 244 s. 603 s. 146 s. 244 s. 716
EAMEB (I — termin) DTP (I —termin)
05.02 915-11%5, 422, 519 9% . 110
(GM) 5. 244
TEMI (I — termin)
102 —-12% s, 170 (GE)
06.02 AUS (I — termin)
8% 10%s, 6 (GE)
07.02
08.02
JUEL ('0'0_ termin) OMP (Il — termin) IPR (Il - termin) SMPM (Il - termin)
09.02 8% —10%s, 120 (GE) g5 1100 15 1100 gis_ 17
' DEPJO (Il ~termin) 5. 522 (GM) 5. 146 5. 206
1020 -12% 5, 121 (GE) ) ) )
. DPP (Il —termin) EUM (Il —termin)
10.02 ADP (Il - termin) 9o _ 119 9%0.-11%
* 102 -12% 5, 120 (GE)
> 5. 716 5. 244
BIT (Il — termin) SIWP (Il — termin) PTB (Il — termin) TINF (Il — termin) SIPR (Il — termin) UIZE (Il — termin)
11.02 10%—12% 5. 017B (GE) 1115-13% 9% . 110 9% .7170 9% .- 110 1115-13%
’ s. 244 s. 603 s. 206 s. 244 s. 206
12.02 EAMEB (11 — termin) DTng__ﬁ;m'”)
: 145 - 16%s. 6 (GM) < 244
AUS (I —termin)
102 -12% s, 103 (GE)
13.02 TEMI (Il — termin)
12% — 15% 5. 170 (GE)
14.02

15.02
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Grupy MXUSM-211 IPS
Data
MTD
02.02 (I-termin) 1115 - 13%
s.6,11
ZTPDM
03.02 (I - termin) 1215 - 14%
s.419, 420
RDTR_IB (I — termin) SMC
04.02 1115 - 149 (1-termin) 93— 11%
5. 206 s. 11 (GM)
05.02
FIZ_IB (I — termin)
06.02 815-11%
s.206
07.02
08.02
ZTPDM
09.02 (Il = termin) 1215 - 14%
s. 419
MTD
10.02 (I'—termin) 1215 - 14%
s. 11
11.02
RDTR_IB (Il — termin) SMC
12.02 9. 11% (I - termin) 1125 — 13%
5. 206 s. 11 (GM)
FIZ_IB (Il — termin)
13.02 815.11%
5. 206
14.02

15.02
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Przyjete skréty:

AAG - Algebra and Geometry ONMT - Opto-numerical Methods and Testing

ADMC - Advanced Microcontrollers PELEL - Podstawy elementdw i uktadow elektronicznych
AKU - Podstawy akustyki i elektroakustyki PMT - Podstawy materiatoznawstwa technicznego i technologii przetwoérstwa
ALL - Algebra liniowa materiatow

AMDD - Analiza medycznych obrazowych danych dynamicznych POAUT - Podstawy automatyki

ANAL1 - Analiza 1 PRPF - Podstawy realizacji produkcji filmowe;j

BAC1 - Basics of Automation and Control | PSA - Projektowanie systemow automatyki

CALC1 - Calculus | PTB - Podstawy technik badan urzadzen precyzyjnych
CALC3 - Calculus Il PTS_IP - Przetwarzanie sygnatow

DEPJO - Detekcja promieniowania jonizujgcego PTS_MT - Przetwarzanie sygnatow

DFO - Diffraction and Fourier Optics RAD - Radiologia

DPP - Diagnostyka procesow przemystowych RDTR - Radioterapia

DTP - Podstawy poligrafii i projektowania DTP ROB - Robotyka

EAMEB - Elektroniczna aparatura medyczna RPR - Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka
EPH - Engineering Physics SIPR - Sterowanie i programowanie robotéw

EPM - Elementy i podzespoty mechatroniczne SIWP - Systemy informatyczne w przemysle

ETAP - Experiments - Theory and Practice SMC - Systemy mechatroniczne

EUM - Eksploatacja urzadzen mechatronicznych SMMD - Simulations and models of mechatronic devices
FI1 - Fizyka 1 SMPM - Systemy pomiarowe

FLM1 - Fluid mechanics | SPC - Sterowanie procesoéw ciggtych

FOP - Fundamentals of Photonics TELM - Systemy telemedyczne

FOT - Podstawy fotoniki TEMI - Technika mikroprocesorowa

IAAD - Industrial Automata and Devices TINF - Transmisja informacji

INOP - Instrumental optics TOE - Technologia obwoddw elektronicznych

IPAR - Image Processing and Recognition TPM - Technika pomiarowa

IPR - Inzynieria oprogramowania TPW - Teoria pomiaréw wspotrzednosciowych

MDR - Mechatronic drives UAP - Urzadzenia automatyzacji produkcji

ME - Metrologia UIZE - Uktady i zespoty elektroniczne

MEP - Metrologia przemystowa ZSDO - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektéw technicznych
MNN - Metody numeryczne ZTPDM - Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych
MOP - Medical Optics

MOS1 - Mechanics of Structures |

MOS2 - Mechanics of Structures I|

MRP - Maszyny i roboty pomiarowe

MSI - Metody sztucznej inteligencji Tryb zdalny (remote)

MTD - Matematyka dyskretna B -

MTL - Programowanie w systemie MatLab Zdalny mieszany (remote hybrid)

NEM - Napedy elektromechaniczne urzgdzen mechatronicznych Stacjonarny mieszany (face-to-face hybrid)

NM1 - Napedy elektromechaniczne urzadzen mechatroniki |

NMOT - Numerical Methods in Optical Techniques Stacjonarny (in line)

NNSI - Nowoczesne narzedzia sztucznej inteligencji w robotyce mobilnej

OFiD - Optyka fourierowska i dyfrakcyjna

OFT - Optical Fiber Technology

ol - Optyka instrumentalna |

OomMP - Opto-numeryczne metody pomiaru



